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Checkliste fiir die Geratestandortvorbereitung

Der geplante Standort des Gerates muss alle Anforderungen erflllen, bevor Sie die
Installation anfordern. Bitte stellen Sie sicher, dass jede in der Tabelle genannte
Voraussetzung erfullt ist, und setzen Sie dann ein Hakchen in das entsprechende
Kastchen. Vergleichen Sie die gelieferten Teile mit der mitgelieferten Versandliste.

S

Anforderungen

Der vorgesehene Installationsbereich erfiillt alle relevanten Sicherheitsbestimmungen.
Labortemperatur liegt konstant im Bereich von 15-30 °C (59-86 °F)

Labor ist keiner iberméfigen (Fein-)Staubbelastung ausgesetzt.

Luftkihlungssystem ist eingerichtet (falls erforderlich).

Esist genligend Stellflache fir alle Komponenten verfiigbar.

Der Arbeitstisch ist fiir das Gewicht des Systems ausgelegt.

Wenn der Computer selbst gestellt wird: PC ist aufgestellt, Microsoft Windows 11
Professional ist installiert und der Drucker ist eingerichtet.

Das Abluftsystem entspricht den Anforderungen und ist installiert.

Stromversorgung und Steckdosen sind vorhanden und entsprechen den Anforderungen.

Gasversorgung (mit angegebener Reinheit) ist vorhanden, Druckminderer und Leitungen
flr Argon und sonstige zugelassene zusatzliche Gase sind installiert.

Anschlisse fur Wasserkuhler/Kuhlwasserkreislaufsystem und die zugehdrige
Stromversorgung sind installiert (wenn der Umlaufkihler nicht von Agilent erworben wird).

Ein geeigneter Behalter fir den chemischen Abfall ist vorhanden.

o|o|ojojo|jo|o
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Gekauftes Zubehor

Agilent Automatischer Probengeber SPS 4

Schaltventil Advanced Valve System (AVS) 4, 6 oder 7

Automatisches Verdiinnungssystem Advanced Dilution System (ADS 2)
Hydrid- und Kaltdampfzubehor VGA (Vapor Generation Accessory)
Leitungsadapter fir externe Kihlluftzufuhr

MSIS (Multimode Sample Introduction System)
Argon-Befeuchter-Zubehor

ojo|ojojo|o|o
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Checkliste fiir die Geratestandortvorbereitung

Diese Seite bleibt absichtlich leer.
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1 Sicherheitshinweise und Gefahren

Abwarme, Dampfe und Gase
Gefahren durch komprimiertes Gas
Gefahren durch Elektrizitat
Sonstige Vorsichtsmalknahmen

O 00 ~

Abwarme, Dampfe und Gase

Vom Plasma erzeugte Abwarme, Ozon, Dampfe und Abgase konnen gefahrlich sein
und mussen Uber ein Abluftsystem abgefiihrt werden. Sie missen daflr sorgen,
dass ein geeignetes Abluftsystem (wie im Standortvorbereitungshandbuch, S. 23,
angegeben) vorhanden ist. Das System muss die Abluft gemaf den lokalen
Bestimmungen nach aufien leiten, niemals in das Gebaudeinnere. Uberpriifen Sie
das Abluftsystem regelmaliig durch Rauchtests, um seine richtige Funktion
sicherzustellen. Das Abluftsystem muss stets vor Ziinden des Plasmas
eingeschaltet werden.

Gefahren durch komprimiertes Gas

Alle Druckgase (ausgenommen Luft) konnen eine Gefahr darstellen, wenn sie in
die Atmosphare gelangen. Selbst kleine Leckagen im Gasversorgungssystem
konnen gefahrlich sein. Jede Leckage (ausgenommen Luft oder Sauerstoff) kann
zu einer Atmosphare flihren, die zu wenig Sauerstoff enthalt. Dies kann zu
Erstickung fiihren. Der Bereich, in dem Gasflaschen gelagert werden, und der
Bereich um das Gerat herum missen auf geeignete Weise beliiftet werden, um
Gasansammlungen zu verhindern.

Gasflaschen missen immer nach den lokal geltenden Sicherheitsbestimmungen
installiert, gelagert und gehandhabt werden. Gasflaschen dirfen nur stehend
verwendet und gelagert werden und missen immer gesichert werden (Sicherung
an einem Gebdaudeteil oder durch einen geeigneten Gasflaschenstander).
Transportieren Sie Gasflaschen nur gesichert auf einem eigens daflr konstruierten
Transportwagen.

Verwenden Sie nur zugelassene Reduzierventile und Schlauchverbindungen (siehe
Anweisungen des Gaslieferanten).
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Sicherheitshinweise und Gefahren

M

Verwenden Sie flir das Spektrometer nur Gase geeigneter Reinheit
(flr Spektrometrie oder Analytik).

Tragen Sie bei Einsatz kryogener Gase (z. B. fllissiges Argon) immer geeignete
Schutzkleidung und -handschuhe, um schwere Kalteverbrennungen zu verhindern.

Gefahren durch Elektrizitat

Bei Anschluss des Agilent ICP-OES an eine Spannungsversorgung, die nicht mit
einem Schutzleiter versehen ist, besteht fiir den Anwender die Gefahr eines
Stromschlages und das Gerat kann beschadigt werden. Auch bei Unterbrechung
des Schutzleiters innerhalb oder aulRerhalb des Agilent ICP-OES oder durch
Manipulationen am Schutzleiter des Netzkabels besteht die Gefahr eines
Stromschlages und das Gerat kann beschadigt werden.

Sonstige VorsichtsmalRnahmen

Der Lufteinlass von Spektrometer und Zubehor muss frei sein und darf nicht
blockiert werden. Liftungsgitter an Spektrometer und Zubehor dirfen nicht
verstellt oder abgedeckt werden. Die spezifischen Liftungsanforderungen lhres
PCs, Monitors, Druckers und Wasserkuhlsystems entnehmen Sie bitte den
mitgelieferten Handbichern.

Das Spektrometer wiegt etwa 90 kg (198 Ib). Um Verletzungen von Personen,
Schaden am Gerat oder sonstige Sachschaden zu vermeiden, verwenden Sie
immer geeignete Hebevorrichtungen, um das Gerat zu bewegen.

Wenn alle genannten Sicherheitsbestimmungen erfllt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab:
Der vorgesehene Installationsbereich erflillt alle relevanten Sicherheitsbestimmungen.
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2 Einflihrung

Installationsrichtlinien 9

Diese Publikation enthalt Informationen Uber MalRnahmen und
Standortbedingungen, die als Vorbereitung zur Installation eines Agilent ICP-OES
erforderlich sind.

Bitte fillen Sie nach Abschluss der Standortvorbereitung die Checkliste auf Seite 3
aus (unzutreffende Angaben streichen) und senden Sie diese Checkliste an lhren
Ansprechpartner bei Agilent oder Ihre ndachste Agilent Niederlassung. Sobald die
Checkliste eingetroffen ist, wird sich Agilent mit Ihnen in Verbindung setzen,

um einen Installationstermin abzustimmen.

Falls bei der Vorbereitung der Installation Probleme oder Fragen auftreten sollten,
oder wenn Sie Details zu Anwender-Schulungen bendtigen, wenden Sie sich bitte
an Ihren Ansprechpartner fr Vertrieb oder Kundendienst bei Agilent.

Installationsrichtlinien

Fur die Installation und Einflhrung Ihres Agilent ICP-OES durch einen Agilent
Mitarbeiter planen Sie bitte mindestens einen Tag ein.

Installation und Einflihrung beinhalten:

o Spektrometerinstallation

o Anschluss der Wasserkiihlung

« Installation und Registrierung der Instrumentsoftware

e Zubehdrinstallation

« Uberpriifung der Spektrometerinstallation durch entsprechende Tests
« Anwenderschulung (Einweisung, grundlegende Bedienung)

« Ubersicht der Pflege- und Wartungsarbeiten
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Einfiihrung

10

Diese Seite bleibt absichtlich leer.
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3 Laborumgebung

Umgebungsbedingungen 11
Arbeitstisch 13
PC-Anforderungen 17

Umgebungsbedingungen

Das Agilent ICP-OES ist nur flir den Gebrauch in Innenrdumen geeignet und als
Gerat der Kategorie Klasse | klassifiziert.

Installationskategorie

Die Installationskategorie ist Il, basierend auf IEC 61010-1. Die
Installationskategorie bezieht sich auf die Richtlinie fir die Stehstolispannung. Sie
wird auch als ,Uberspannungskategorie” bezeichnet. ,|I" gilt fir elektrische Gerate
mit einer Nennspannungsversorgung von bis zu 300 V.

Elektrische Resistenz gegen Oberflaichenverschmutzung

Die elektrische Resistenz gegen Oberflachenverschmutzung (,pollution level”)
entspricht Kategorie 2 und basiert auf IEC61010-1. Sie beschreibt die Beeinflussung
der elektrischen Uberschlagsfestigkeit durch Festkorper, Fliissigkeiten oder Gase in
der Umgebung des Systems. ,2" bezieht sich auf eine normale
Innenraumatmosphare, in der nur nichtleitende Verschmutzungen auftreten.

Tabelle 1. Geeignete Umgebungsbedingungen fiir ICP-OES Gerate

Bedingung Hohe Temp. Luftfeuchtigkeit (%RH) nicht
kondensierend

AulRer Betrieb 0-3000m 5-60°C 15-85%

(Lagerung) (0-9840 ft) (41-140 °F)

Betrieb innerhalb der 0-3000 m* 15-30°C 20-80 %

Spezifikationen (0-9840 ft) (59-86 °F)

* Das Advanced Dilution System 2 (ADS 2) ist flr eine Betriebshohe von 2000 m
(6562 ft) zugelassen.
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Laborumgebung

Temperaturregelung

Die Regelung der Umgebungstemperatur durch Klimatisierung wird dringend
empfohlen.

FUr optimale Analyseleistung sollte die Umgebungstemperatur des Labors
zwischen 20 und 25 °C (68 und 77 °F) liegen und wahrend des gesamten
Arbeitstags eine maximale Abweichung von 2 °C (3,6 °F) aufweisen.

12

Das ICP-OES-Spektrometer erzeugt maximal 870 Watt (Joule pro Sekunde) bzw.
3132 Kilojoule pro Stunde (2968 BTU pro Stunde).

Der Umlaufkihler erzeugt maximal etwa 2000 Watt (Joule pro Sekunde) bzw.
7200 Kilojoule pro Stunde (6824 BTU pro Stunde).

Wenn alle Temperaturanforderungen erfiillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab:
Labortemperatur liegt konstant im Bereich von 15-30 °C.

Sauberkeit

Der fir den Betrieb eines Agilent ICP-OES-Systems vorgesehene Bereich muss frei
von Zugluft, korrosiven Atmosphéren und Vibrationen sein und sollte eine staubfreie
Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit sein.

Die Einrichtungen flr die Probenvorbereitung und Lagerung von Materialien sollten
sich in einem getrennten Raum befinden.

Der Staubgehalt ist auf 36 000 000 Partikel (0,5 Mikrometer oder groler) pro
Kubikmeter Luft zu begrenzen. Dies entspricht einem sehr sauberen Biroraum.

Wenn alle Sauberkeitsanforderungen erfillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Labor ist
keiner (iberméBigen (Fein-)Staubbelastung ausgesetzt.

Kiihlluftzufuhr des ICP-OES

Das Agilent ICP-OES bendtigt saubere, trockene, nicht korrosive Luft zur Kihlung.
Sie wird dem Instrument lber einen oben links befindlichen Lufteinlass zugefihrt.
Der Einlass verfiigt Uber einen Staubfilter, um Partikel aus der Umgebungsluft
auszufiltern.

Die Luftzufuhr wird zum Kihlen des HF-Generators und der elektronischen
Komponenten des Instruments verwendet. Mehrere dieser Baugruppen enthalten
korrosionsanfallige Teile. Die Zufuhr von mit Sauredampfen oder sonstigen
korrosiven Substanzen kontaminierter Kihlluft kann das Gerat beschadigen.

Agilent 5800 und 5900 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Laborumgebung

Bei Anwendungen, wo die Gerateumgebung einer Belastung durch hochkorrosive
Substanzen ausgesetzt ist, sollte ein externes Luftzufuhrsystem eingesetzt
werden. Es ist hierbei notwendig, dass die Kuhlluft aus einem Bereich mit
kontrollierten Umgebungsbedingungen zugefihrt wird, der weit genug vom
Abzugssystem des Gerates und von anderen Bereichen entfernt ist, wo korrosive
Substanzen gelagert oder verwendet werden. Fuhren Sie dem Instrument in einem
klimatisierten Labor keine feuchte, warme Luft zu.

Das externe Luftkihlungssystem mit Abzugshaube, Lifter und Leitungssystem
muss am Einlass des Instruments einen Luftstrom von mindestens 4 m/min
(141 ft3/min) erzeugen, wenn das Leitungsadapter-Kit fir den externen Einlass
(External Inlet Duct Adaptor Kit, G8020-42000) verwendet wird.

Das Leitungssystem sollte korrosionsbestandig und feuerfest sein.

Wenn eine externe Kuhlluftzufuhr verwendet werden soll, muss ein Leitungsadapter-
Kit flir den externen Einlass (s.0.) fiir das Instrument mitbestellt werden.

Wenn alle Anforderungen an die Zufuhr der Kihlluft fiir das Instrument erfllt sind, haken Sie
M folgendes Checklistenfeld ab: Luftkihlungssystem ist eingerichtet.

Arbeitstisch

Das Agilent ICP-OES ist ein optisches Prazisionsinstrument. Der Arbeitstisch muss
vibrationsfrei sowie stabil sein und das Gewicht des gesamten Systems
einschliellich der Zubehore tragen konnen. Die Tischplatte muss so grold sein,
dass eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerat und die einzelnen
Zubehorkomponenten gewabhrleistet ist.

Die in der Tabelle ,Malle und Gewichte" enthaltenen Informationen erleichtern die
Planung. Mobile oder halbstationare Transportwagen konnen als Arbeitstische fur
das Spektrometersystem verwendet werden, allerdings sollten die Rader blockiert
werden. Zubehor wie das Probenvorbereitungssystem (SPS 4), der PC und der
Drucker kann auf einem Wagen positioniert werden. Ein speziell konstruierter
Wagen fUr den SPS 4 ist bei Agilent erhaltlich.

Um Schaden nach Verschutten von Probenmaterial zu verhindern, sollte die Platte
des Geratetisches mit einem korrosionsbestandigen und fur Flissigkeiten
undurchlassigen Material Uberzogen sein. Um bequeme Arbeitsbedingungen zu
schaffen und mihelosen Zugang zum Probenaufgabesystem des Instruments zu
ermaoglichen, sollte die Hohe des Arbeitstisches etwa 900 mm (36 Zoll) betragen,
vgl. hierzu Abbildung 1.
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Laborumgebung

14

Hohe des
Arbeitstisches
900 mm

Breite des Arbeitstisches
1200 mm

Abbildung 1. Arbeitstisch des Instruments (bei Verwendung von weiterem Zubehor siehe Tabelle 3 auf
Seite 19 flr zusétzliche Anforderungen an die Breite)

Standort

Der Standort des Geratetisches sollte einen leichten Zugang von allen Seiten
ermaoglichen.

Stellen Sie das Gerat so auf, dass der Netzschalter auf der linken Seite mihelos
erreichbar ist und das Netzkabel muhelos abgezogen werden kann. Um eine
leichte Routinewartung und Servicearbeiten zu ermaoglichen, sollte an den Seiten
des Spektrometers mindestens 400 mm (16 Zoll) und an der Riickseite etwa

30 mm (1,2 Zoll) Platz zur Verfligung stehen. Lassen Sie an der vorderen und der
linken Seite des Instruments gendgend Platz, um jederzeit die beiden
Netzhauptschalter einfach bedienen zu kdnnen.

Das ICP-OES System sollte nicht in der Nahe einer Eingangstur, eines Fensters
oder in einem Bereich aufgestellt werden, an dem Zugluft
Temperaturschwankungen der Umgebung hervorrufen kann.

Die folgenden Diagramme zeigen die relativen Abmessungen des Instruments und
den flr Wartungsarbeiten benétigten Freiraum. Diese Abmessungen sollten Sie
wahrend der Installationsvorbereitung Ihres Spektrometers berticksichtigen.

Agilent 5800 und 5900 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Laborumgebung

Der Standort des Arbeitstisches kann abhangig sein von der Position des
Abzugssystems, das zur Absaugung von Abgasen und Dampfen aus dem
Probenfach des Spektrometers erforderlich ist (siehe Abschnitt 5).

Die Abluftleitung wird mit einer I ] 4
flexiblen Leitung an den Abzug
des Instruments angeschlossen.
(150 mm Durchmesser)
i — -

I —

Die Hohe des
Abzugs betragt
887 mm von der
Oberseite des
Tisches

Gerétebreite 625 mm

Abbildung 2. Vorderansicht des Instruments

Agilent 5800 und 5900 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch 15



Laborumgebung

Hinterer Freiraum 30 mm [
1520 mm
von der
Mitte des
Abzugs bis
zur Riickseite Geratetiefe 740 mm
Lufteinlass ] il Zugang von
der Seite
Zugang von 400 mm
der Seite & =
400 mm , 210 mm
von der
= - Mitte des
Abluftabzug Abzugs
\ p, bis zur
| | ) Seite

Abbildung 3. Aufsicht des Instruments

“ Abluft

HD—J Lufteinlass

4

dﬂ: -
= L} -]
- L
H L .-i Ll
Liftungsschlitze

Gaszufuhr- *
schlauch i E :;_\

. — Netzstromversorgung

Kilwasserschlauche
Abbildung 4. Rickansicht des Instruments

Wenn alle Vibrations- und Standortanforderungen an den Arbeitstisch erfillt sind, haken Sie
M folgendes Checklistenfeld ab: Anforderungen an den Arbeitstisch sind erfillt.
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Laborumgebung

Wenn alle die Abmessungen betreffenden Anforderungen an den Arbeitstisch erflllt sind, haken Sie
folgendes Checklistenfeld ab: Es ist genligend Stellfléche fir alle Komponenten verfligbar.

Wenn alle die Gewichtsbelastung betreffenden Anforderungen an den Arbeitstisch erfillt sind,
M haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Der Arbeitstisch ist fiir das Gewicht des Systems ausgelegt.
Informationen zu Gewicht und Abmessungen siehe Seite 19.

PC-Anforderungen

Die Minimalkonfiguration ist zur Ausflihrung der Software mindestens erforderlich.
Tabelle 2: PC-Anforderungen

Komponente

Mindestspezifikation

Prozessor

Intel 2 GHz 64 Bit (Intel Core i5 8500)

Arbeitsspeicher

8 GB RAM

Speicher

500 GB Festplatte

Grafik/Anzeigen

Intel UHD Graphics 630
Bildschirmauflésung 1920 x 1080

Kommunikation

100Mbit Ethernet Controller/Port

Betriebssystem

ICP Expert Base oder Pro

Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit (Version 22H2 oder hoher)
ICP Expert 21 CFR 11

Microsoft Windows 11 Enterprise (23H2) und Professional (22H2) 64-Bit
oder hoher

Statt der oben aufgeflhrten PC-Komponenten kénnen z. B. hinsichtlich
Prozessortyp, GrolRe des Arbeitsspeichers, Bildschirmgrofie und -auflosung
leistungsstarkere Alternativen eingesetzt werden.

ICP-Expert 7.5 und hoher erfordert Microsoft .NET 4.8, das sich auf
Betriebssystemversionen, die alter sind als Microsoft Windows 10 Professional
64 Bit Version 1709, nicht installieren lasst.

Agilent 5800 und 5900 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch 17



Laborumgebung
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Virenschutzsoftware

Fir die Verwendung von Virenschutzsoftware gelten folgende Beschrankungen.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ordner, falls es sie gibt, vom Virenscan
ausgeschlossen sind:

o C:\Program Files (x86)\Agilent\ICP Expert
« C:\Program Files (x86)\Agilent Technologies\IQTool

Verflgt die Virenschutzsoftware Uber eine Funktion, die automatisch Uberarbeitete
und neue Dateien erkennt und scannt, deaktivieren Sie diese Funktion. Fiihren Sie
stattdessen einen zu einem bestimmten Zeitpunkt geplanten Scan durch.

Erfassen Sie wahrend eines Virus-Scans keine Daten.

Agilent 5800 und 5900 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch
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Da dieses Spektrometer relativ grof ist und mit Sorgfalt behandelt werden sollte,
ist es ratsam, dass der Transport vom Entladepunkt zum Standort des Gerates im
Labor von Fachkréften (z. B. Transportunternehmen) durchgefihrt wird. Ihre
zustandige Agilent Verkaufs- und Serviceniederlassung kann bei Bedarf eine Firma
empfehlen, die sich auf den Transport wissenschaftlicher Prazisionsinstrumente
spezialisiert hat.

HINWEIS Offnen Sie nicht die Transportverpackungen, die das ICP-OES oder Zubehor
enthalten, es sei denn, der Agilent Servicetechniker hat Sie dazu aufgefordert.

Fir die erforderlichen Freirdume muss auch der Platzbedarf ggf. zum Transport
des Gerates eingesetzter Hebevorrichtungen (z. B. Gabelstapler,
Palettenhubwagen oder andere Transportwagen) berlicksichtigt werden.

Gewichte und Malle

Tabelle 3. Gewichte und Malte

Systemeinheit Breite Tiefe Hohe Gewicht

Agilent ICP-OES Instrument 625 mm 740 mm 887 mm 90 kg
(24,6 Zoll) (29,5 Zoll) (34,9 Zoll) (198,4 Ib)

Transportmale 836 mm 889 mm 1172 mm 113,5kg
(32,9 Zoll) (35 Zoll) (46,2 Zoll) (250,2 Ib)

PC (typisch) 500 mm 770 mm 520 mm (K.A)
(20 Zoll) (30 Zoll) (20,5 Zoll)

Drucker (typisch) 500 mm 650 mm 200 mm (K.A)
(18 Zoll) (30 Zoll) (20 Zoll)

Agilent Umlaufkiihler 381 mm 699 mm 553 mm 80,5 kg
(15 Zoll) (27,5 Zoll) (21,75 Zoll) (177 Ib)

Agilent Automatischer Probengeber 600 mm 363 mm 510 mm 15 kg

SPS 4 (23,6 Zoll) (14,3 Zoll) (20,1 Zoll) (331 1b)

Rollwagen fiir SPS 4 800 mm 490 mm 960 mm 8,4 kg
(31,5 Zoll) (19,3 Zoll) (37,8 Zoll) (18,51b)
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Systemeinheit Breite Tiefe Hohe Gewicht
Schaltventilsysteme AVS 4, 6 und 7 170 mm 790 mm 700 mm 14kg
(6,7 Zoll) (7,5 Zoll) (3,9 Zoll) (3,11b)
Advanced Dilution System 2 (ADS 2) 158 mm 313 mm 379 mm 79kg
(6,2 Zoll) (12,3 Zoll) (15 Zoll) (17,4 1b)
VGA (inklusive Montagehalterung) 385 mm 340 mm 195 mm 6 kg
(10 Zoll) (8 Zoll) (9 Zoll) (13,2 1b)
IsoMist 100 mm 195 mm 120 mm 2 kg
(3,9 Zoll) (7,7 Zoll) (4,7 Zoll) (4,4 1b)

IV  Hohes Gewicht

/8

Das Agilent ICP-OES wiegt etwa 90 kg (198 Ib). Um Verletzungen von
Personen oder Sachschaden zu vermeiden, benutzen Sie zum Transport
des Gerates immer eine geeignete Hebevorrichtung/Hubwagen.

Aufstellung in Gebieten mit Erdbebengefahr

Setzen Sie, falls erforderlich, geeignete Halteklammern in die vorgesehenen
Montageschlitze ein, versehen Sie die Tischplatte mit passenden Bohrungen und
sichern Sie die Halteklammern mit Schrauben.

Halteklammern zum Schutz vor Verrutschen bei Aufstellung in Gebieten mit
Erdbebengefahr werden nicht von Agilent geliefert. Diese Teile missen durch den
Kunden bereitgestellt werden.

20
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m
Halteklammer

\_ (Beispiel) J

Abbildung 5. Schlitze fir Halteklammern zum Schutz vor Verrutschen bei Aufstellung in Gebieten mit Erdbebengefahr

Agilent 5800 und 5900 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch 21



Informationen zur Lieferung des Instruments

22

Diese Seite bleibt absichtlich leer.
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Abluftsystem

Der Abluftkamin des Agilent ICP-OES sollte direkt mit dem Abluftsystem
verbunden sein, Uber den die Abluft mittels eines Liftermotors abgesaugt und
nach auf’en geleitet werden kann.

Die Installation des Abluftsystems muss allen Richtlinien und/oder gesetzlichen
Vorschriften der lokalen Behorden entsprechen, die fir die Kontrolle von Labor-
und Arbeitsplatzausstattungen verantwortlich sind.

Das Abluftsystem mit Abzug, Leitungssystem und externem Auslass muss
folgende Anforderungen erfullen:

«  Minimaler Fluss: 2,5 m3/min (90 ft3/min) bei 2,4 m/s (7,7 ft/s)
« Maximaler Fluss: 6,0 m3/min (200 ft3/min) bei 5,7 m/s (18,6 ft/s).
« Die Liftungsleitung muss einen ID von 150 mm (5,9 Zoll) haben.

« Esmissen flexible Leitungen verwendet werden, die sich bei der Wartung des
Gerats leicht entfernen lassen.

» Der Abluftstrom muss, solange das Plasma eingeschaltet ist, kontinuierlich
sein. Der Abluftstrom muss stabil sein und darf hochstens Fluktuationen von
+ 5 % aufweisen.

o Der Lifter sollte mindestens 2 Meter (6 ft, 6 Zoll) von der Oberkante des
Geratekamins entfernt sein.

« Der Schalter zur Liftersteuerung sowie die Betriebsanzeigeleuchte sollten sich
in einer Position befinden, an der der Bediener des Instruments die Anzeige im
Blickfeld hat und den Schalter bedienen kann.
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» Die Abluftleitung sollte korrosionsbestandig und feuerfest sein und es sollten

sich keine Feuermelder, Sprinklerdisen und sonstige hitzeempfindlichen
Gerate in ihrer Nahe befinden.

o Der Auslass des Abluftsystems muss mit einer Rickschlagklappe
ausgestattet sein und die Position des Auslasses darf sich nicht in der Nahe
von Turen, Fenstern und Heizkorpern oder Klimaanlagen befinden.

« Die Abluftleitung sollte direkt an den Abluftauslass von 150 mm Durchmesser

angeschlossen werden. Falls jedoch eine Abzugshaube verwendet werden
soll, muss diese mit moglichst kleinem Abstand zum Abluftauslass des
Gerates installiert werden. Der Abstand darf nicht groRer sein als 1,5 cm
(0,6 Zoll).

Der Abluftabzug sollte
tber eine flexible Leitung
angeschlossen werden.

Abzughohe : .
162 mm
Gesamte
Geratehohe
Geratehohe 887 mm
725 mm

Geratebreite 625 mm

Abbildung 6. Position von Spektrometer und Abzug

Die Komponenten des Abluftsystems oder ein entsprechendes Kit konnen auch bei

Agilent bestellt werden. Andernfalls ist der Kunde fir die Bereitstellung der
Leitungen zwischen dem Gerat und dem Laborabzugssystem verantwortlich.

Um den jeweiligen ortlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, werden Schalter,

Regeleinrichtungen und Kontrollleuchten nicht von Agilent geliefert.
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Tabelle 4. Spezifikationen Liftermotor

Spannung 240 Volt einphasig 115 Volt einphasig
Frequenz 50 Hz 60 Hz
Leistungsaufnahme 200 W 200 W
Drehrichtung Gegen den Uhrzeigersinn (Wellenende)
Nominelle U/min = 1300

Wenn alle Abluftanforderungen erfillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Das
M Abluftsystem entspricht den Anforderungen.

Spannungsversorgung

Die Installation der Spannungsversorgung muss den Richtlinien und/oder
gesetzlichen Vorschriften der lokalen Behorden fir den Einsatz elektrischer
Energie am Arbeitsplatz entsprechen.

Als Spannungsversorgung fur das Agilent ICP-OES, Zubehor und den Umlaufkihler
ist 3-adriger Einphasen-Wechselstrom gemall Norm |EEE 519-2022 vorzusehen
(Phase, Nullleiter, Schutzleiter bzw. zweimal Phase und Schutzleiter). In der
Reichweite jedes Netzkabels des Systems sollte eine entsprechende Steckdose
vorhanden sein. Der Einsatz von Mehrfachsteckdosen oder Verlangerungskabeln
wird nicht empfohlen. Wenn sich in der Nahe des gewlinschten Standorts des
Gerats keine Steckdose befindet, die mit dem Standardnetzkabel erreicht werden
kann, sollten vom Elektriker zusatzliche Steckdosen eingebaut werden. Andernfalls
sollte das Gerat naher bei einer vorhandenen Steckdose aufgestellt werden.

Die Wandsteckdose fiir das Agilent ICP-OES muss einen Schutzleiter besitzen.

Jede Systemkomponente, wie Umlaufkihler, Autosampler oder Drucker sollte an
einem separaten (individuell durch Sicherungen oder Schutzschalter
abgesicherten) Stromkreis angeschlossen werden.

Vermeiden Sie die Spannungsversorgung aus Quellen, die elektrischen Stérungen
durch andere Verbraucher (z. B. grol3e Elektromotoren, Aufzlige, Schweiligerate
und Klimaanlagen) ausgesetzt sein konnten.
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Anforderungen fiir die Stromversorgung

Tabelle 5. Systemspezifikationen fiir die Stromversorgung

Systemeinheit Erforderliche Maximale Nennleistung
Versorgungsspannung Leistungsaufnahme

Spektrometer 200—-240 VAC einphasig 200-220V, 15 A 2,9 kVA
50 Hz-60 Hz 230-240V,13 A

PC, Monitor und Drucker 100-127 VAC T0A 1000 VA
200-240 VAC 5A 1000 VA

Agilent Umlaufkihler 200-240 VAC, 50 Hz 12,0A 2900 VA
200-240 VAC, 60 Hz 135A 2900 VA

Agilent Automatischer 100-240 VAC, 47-63 Hz,1,5A 24VDC, 2,5A

Probengeber SPS 4

Advanced Dilution System 2 100-240V, +/-10 %, 50-60 Hz 50 VA

(ADS 2)

VGA 77 100 oder 120 VAC, 220 VAC 24 VA

(entspricht 230 VAC) oder
240 VAC (entspricht 230 VAC)
Frequenz 49-61 Hz

IsoMist 100-240 VAC, 50-60 Hz 2A

Spezifikation der Einphasen-Stromversorgung

Das Agilent ICP-OES bendtigt eine Einphasen-Netzspannung von 200-240 VAC
(50-60 Hz). Die maximale Leistungsaufnahme betragt 15 A RMS bei 200 bis 220 V
und 13 A bei 230-240 V (2,9 kVA) mit einem Leistungsfaktor von etwa 0,99.
(Querphasenverbindung zum Erreichen der angegebenen Versorgungsspannung
ist moglich).

Netzstecker und -kabel

Das Agilent ICP-OES wird mit einem passenden Netzkabel flir das Land
ausgeliefert, in dem das Geréat bestellt wurde. Abbildungen der verfligbaren
Netzkabel siehe Anhang A.

Ersetzen Sie das Netzkabel bei Bedarf nur durch ein den Angaben entsprechendes
Kabel (siehe Anhang A).
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Wird ein Gerat nicht in dem Land installiert, wo die Bestellung aufgegeben wurde,
sondern an einem anderen Land, fiir den andere elektrische Spezifikationen
gelten, dann muss dies in der Bestellung vermerkt werden. Ein besonderer
Hinweis ist auch dann erforderlich, wenn die Spannungsversorgung am Standort
vom landestypischen Standard abweicht.

WNINB[N[e] Achten Sie darauf, dass die mit dem Agilent ICP-OES gelieferten Netzkabel fiir
lhr Land und Ihren Standort geeignet sind, bevor Sie diese benutzen.

Wenn alle elektrischen Anforderungen erfiillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab:
M Stromversorgung und Steckdosen sind vorhanden und entsprechen den Anforderungen.

Gasversorgung

Mit einem Agilent ICP-OES kénnen Argon und Stickstoff in flissigem oder
gasformigem Zustand verwendet werden. Agilent empfiehlt den Einsatz von
Flissiggasen, die reiner, einfacher in der Handhabung und billiger pro
Volumeneinheit sind. Ausfihrlichere Informationen zu den Lagerbedingungen fur
die erforderlichen Gase sowie die Abdampfrate fir ortliche Typen von portablen
Flissiggasflaschen erhalten Sie von den zustandigen lokalen Behdrden und Ihrem
Gasversorger.

Tabelle 6. Anforderungen an die Gasversorgung

Komponente Gas
Plasma, Zerstauber, Spllung der Voroptik Argon
Polychromator-Einheit Argon oder Nitrogen (zugefihrt mit dem optionalen

Kit fur die Stickstoffspilung)

Zur Gewahrleistung der Sicherheit muss der Anwender (oder sonstiges
autorisiertes Personal) die Gas- und Flissigkeitsverbindungen, die er wahrend
Installation, Normalbetrieb oder Wartung benutzt, mit geeigneten Leck-Tests auf
Dichtigkeit Uberprifen.
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Tabelle 7. Spezifikationen fur Argon und Stickstoff

Argon Stickstoff (falls Stickstoff Optionales Gas

GCA 580 zum Spiilen des Sauerstoff 20 %, Argon

Polychromators verwendet 80 % (falls fiir Applikation
wird) CGA 580 erforderlich) CGA 540

Reinheit 9999% 99,99 % 99,99 %

Sauerstoff <5ppm <5ppm 20%

Stickstoff (nur Argon) <20ppm - -

Wasserdampf <4 ppm <4 ppm

Zulassiger Druckbereich* 500-600 kPa (73-88 psi)

Empfohlener Druck* 550 kPa (80 psi), regulierbar

*Wahrend der Abgabe der erforderlichen Gasfllisse
Standard der CGA — Compressed Gas Assoc.

Tabelle 8. Typische Flussraten fiir das Agilent ICP-OES

Argon (mit Argon als Spiilgas) Stickstoff (als Spiilgas)
Standby-Modus 0,70 I/min Stickstoff 0,8 I/min
Betrieb (Minimum-Maximum) ~ 13,4-26,0 I/min Argon 12,7-22,3 I/min
(Plasma ein) Stickstoff 0,8—4,4 |/min

Das Agilent ICP-OES wird mit drei PVDF-Gaszufuhrschlduchen je 3 m (9,8 ft)
geliefert, die mit 1/4-Zoll-Swagelok-Muttern sowie Ferrulen ausgestattet sind.

Die Anschlussstlcke fir Druckminderer und Gasregler muss der Kunde selbst
beschaffen. Alternativ kann ein Kit mit Anschlussstiicken bei Agilent Technologies
bestellt werden. Bestellinformationen finden Sie auf der Agilent Website unter
www.agilent.com.

Die Verbindungsleitung von der Gasversorgung bis zu einem Absperrventil muss
vom Kunden installiert werden.

Bei Verwendung von Druckgasflaschen muss der Kunde geeignete Druckminderer
bereitstellen. Berticksichtigen Sie bei der Bestellung den Durchmesser der
Gasleitung, 1/4 Zoll (6,4 mm), und auch die Nummer der Compressed Gas
Association (CGA).

Wenn die Option zur Spllung der Optik mit Stickstoff mitbestellt wird, werden
zusatzliche Anschlusssticke zum Anschluss des ICP-OES an die Gasversorgung
mitgeliefert.
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Wenn Gase vom Lagerort zum Standort des Gerates geleitet werden mussen, ist
sicherzustellen, dass die Entnahmestellen mit Absperrventilen sowie geeigneten
Manometern und Reglern ausgestattet sind, auf die der Anwender des Gerates
problemlos zugreifen kann. Die Entnahmestellen sollten sich im Umkreis von

1,5 Metern (5 Fuly) zum Gerét befinden.

Wenn alle Gasanforderungen erflllt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Gasversorgung
(mit angegebener Reinheit) ist vorhanden, Druckminderer und Leitungen fiir Argon und sonstige
zugelassenen zusatzlichen Gase sind installiert.

Umlaufkiihler

Das Agilent ICP-OES bendtigt eine Wasserkihlung. Das Kihlwasser ist erforderlich
flr Halbleitergenerator, Arbeitsspule, Kamera-Peltier-Baugruppe und das axiale
Probenkonus-Interface. Die Wasserzufuhrleitung des Gerats verfligt Uber einen
Partikelfilter und Sensoren, die den Wasserfluss Uberwachen.

Der Agilent Umlaufkiihler, gefillt mit Agilent Coolant Fluid (5799-0037) kann
verwendet werden. Er gewahrleistet die kontinuierliche Versorgung mit einem
temperaturgeregelten Kihimittel unter geeignetem Druck und einem Minimum an
Wartungsaufwand sowie Betriebskosten.

Destilliertes Wasser halt das System sauber. Leitungswasser darf nicht verwendet
werden, da es das System kontaminiert, und deionisiertes Wasser ist zu
vermeiden, da es das System korrodiert.

Bei Verwendung von Wasserkihlern anderer Hersteller als Agilent sind
Informationen fur geeignete Kuhimittel den Dokumenten zu entnehmen, die
zusammen mit dem Kuhler geliefert wurden. Wasserkihler mussen die folgenden
Anforderungen erflllen.

Tabelle 9. Anforderungen an die Wasserkiihlung des Agilent ICP-OES

Kiihlleistung 1400 W flr Dual-View-Gerate
900 W flr Radial-View-Gerate
Flussrate 2,0 I/min (0,3 US-Gallonen/min) (Minimum)
Empfohlene Vorlauftemperatur 20 °C (68 °F)
Temperaturbereich 15-28 °C (59-82 °F)
Temperaturstabilitat +1,0°C
Minimaler Vorlaufdruck 230 kPa (33 psi)
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Tabelle 9. Anforderungen an die Wasserkiihlung des Agilent ICP-OES

Maximaler Vorlaufdruck 400 kPa (58 psi)
Leitfahigkeit 50-150 pS am Reservoir des Kihlers
Anschliisse Schlduche mit 5 m (16,4 ft) Léange, 12 mm ID, mit 1/2-Zoll-NPT-

Anschlusssticken mit AulRengewinde
Schlauchlange maximal 5 m

Eine Druckregelung wird fur Zufihrungen empfohlen, bei denen der
Kihlwasserdruck den maximal zugelassenen Druck von 400 kPa (58 psi)
Uberschreiten oder Druckschwankungen unterliegen kann.

Standort

Entnehmen Sie vor der Installation weitere Informationen hierzu der
Dokumentation des Wasserkihlsystems.

Links und rechts vom Kiihler sowie iber diesem missen 60 cm (24 inch) Platz
bleiben, damit die Luftzufuhr fUr eine ausreichende Kihlung garantiert werden
kann.

Die Lange der Schlauche des ICP-OES fiir Vor- und Ricklauf des Kiihimittels
betrdgt 5,0 Meter (16,4 Fulk). Der Innendurchmesser des Riicklaufschlauches
betrdagt 12 mm (1/2 Zoll). Der Innendurchmesser des Vorlaufschlauches betragt
12 mm (1/2 Zoll). Das ICP-OES ist mit einem 1/2-Zoll-NPT-Anschlussstiick mit
Auliengewinde zum Anschluss des Agilent Umlaufkihlers ausgestattet. Der Kunde
ist daflir verantwortlich, geeignete Anschlussstiicke bereitzustellen, wenn andere
Kuhlsysteme verwendet werden.

Bitte entnehmen Sie der Agilent Website die Teilenummern zur Bestellung von
zuséatzlichen Schlauchen (nach Metern) und Klemmen: www.agilent.com

Wenn alle Anforderungen an die Wasserktihlung erftillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab:
Anschlusse fir WasserkUhler/Kihlwasserkreislaufsystem und die zugehdrige Stromversorgung sind
installiert.
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Abfallbehalter fiir Fliissigkeiten

Das Agilent ICP-OES-System bendétigt einen Abfallbehalter zur Aufnahme von
Flissigkeiten und Dampfen aus Zerstauberkammer oder Autosampler. Ein fir den
Einsatz mit anorganischen Losungsmitteln geeigneter Schlauch ist im
Lieferumfang des Spektrometers enthalten. Fir den Einsatz organischer
Losemittel sind andere, fur das jeweils verwendete Losemittel geeignete
Drainageschlauche erforderlich.

Ein chemisch inerter Behalter (kein Glas, kein Enghalsbehalter), der mindestens
2 Liter (4 Pints) Abfall-FlUssigkeit aufnehmen kann, muss vom Anwender
bereitgestellt werden. Er sollte unterhalb des Probenraums (oder auf der rechten
Seite des Gerétes) aufgestellt werden, wo er durch den Arbeitstisch geschiitzt ist
und sich immer im Blickfeld des Anwenders befindet.

Informationen zur Entsorgung samtlicher Spektrometerabfalle entsprechend den
ortlich geltenden Bestimmungen erhalten Sie von Ihrem Entsorgungszentrum.

Wenn alle Anforderungen an den Abfallbehalter fir Fliissigkeiten erfillt sind, haken Sie folgendes
M Checklistenfeld ab: Ein geeigneter Behélter fur den chemischen Abfall ist vorhanden.

Saure Umgebung und Korrosion

Anorganische Analysen erfordern die Verwendung starker Sauren (HCI, HNOs).
Dampfe dieser Sauren, insbesondere zusammen mit Staub aus der Umgebung
(der sehr sauer wird), konnen Korrosion am Instrument verursachen.

Haufige Quellen einer sauren Umgebung sind im Folgenden dargestellt.
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Tabelle 10 Saure und korrosive Quellen

Quelle Ursache Aktion

1 Klimaanlage. Keine Klimaanlage oder Klimaanlage installieren/reparieren.
unzureichende
Klimatisierung.

2 Luftzufuhrins Unzureichende Durchflussregelung verbessern. Schlielen Sie den Lufteinlass
Labor. Luftzirkulation. Ihres Instruments an eine saubere Quelle an.

3 Abluft des Abluft entspricht nicht der Uberprifen Sie, ob die Abluft der erforderlichen Spezifikation
Instruments Spezifikation. entspricht und beheben Sie gegebenenfalls den Mangel.
und des ICP-OES 2,56 m®/min
automatischen SPS 4 > 0,35 m®/min
Probengebers.

4 Saure Proben Proben wurden neben dem  Entfernen Sie die Proben gleich nach der Analyse aus dem Raum,
und Instrument abgestellt. in dem das Gerét steht.
Reagenzien. Vermeiden Sie, dass nicht bendtigte Proben neben dem

Instrument stehen.
Verwenden Sie Abdeckkappen fir Ihre Reagenzflaschen (Interner
Standard, Spulflissigkeitsvorrat).

Versehentliches Nehmen Sie das verschiittete Material sofort auf.

Verschltten von Probe. Wischen Sie mit reinem Wasser nach.
Reinigen Sie den Arbeitsbereich am Ende jedes Arbeitstages.
Verwenden Sie das SPS 4-Drainagekit flr ein besseres Ablaufen
der Sondenstation.

5 Saurer Abfall. Dampfe des flissigen Verwenden Sie Abdeckkappen, um eine moglichst kleine Flache
Abfalls. Uber dem Abfallbehalter offen zu halten.
Vermeiden Sie es, Abfallbehélter direkt unter das Instrument zu stellen.
Leeren Sie den Ablaufbehalter moglichst jeden Tag aus.

6 Verdau. Abluft und Dampfe von Flhren Sie den Aufschluss der Probe in einem anderen Raum
Verdaus erzeugen eine durch.
korrosive Umgebung.
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Richtlinien zur Softwareinstallation

Agilent empfiehlt, den PC zur Steuerung des Gerates zusammen mit dem Agilent
ICP-OES im Paket zu kaufen. Auf dem in diesem Paket enthaltenen PC ist vom
Hersteller bereits das geeignete Betriebssystem vorinstalliert.

Anweisungen zur Installation des Betriebssystems Microsoft Windows finden Sie
in den mit der Software gelieferten Handbichern. Fir Installation und Funktion des
Betriebssystems ist der Kunde verantwortlich, falls er den PC oder das
Betriebssystem selbst bereitstellt.

Agilent Gbernimmt keine Verantwortung flr einen Verlust von Daten.

Der Agilent Servicetechniker schliet den PC an das Spektrometer an und
installiert auch das gesamte zum Zeitpunkt der Installation gekaufte Zubehor
(sofern es sich um von Agilent zugelassenes Zubehdr handelt). Die Installation der
Geratesoftware ist ebenfalls Teil der Systeminstallation.
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Diese Seite bleibt absichtlich leer.
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Empfohlene Gase flr Hydrid- und Kaltdampfzubehor VGA (Vapor Generation
Accessory) 35

Wichtige Web-Links flr Kunden 36

Néahere Anweisungen und Standortanforderungen finden Sie in der Dokumentation,
die mit dem Zubehor geliefert wird.

Empfohlene Gase fiir Hydrid- und Kaltdampfzubehor
VGA (Vapor Generation Accessory)

Das VGA besitzt einen flexiblen Schlauch mit 6 mm (1/4 Zoll) Innendurchmesser
zum Anschluss an einen Standard- Schlauchverbinder (Stecknippel), der vom
Kunden bereitgestellt werden muss.

Die Gaszufuhr fiir das VGA muss iiber eine getrennt regelbare Leitung erfolgen,
um eine Uberschreitung des maximalen VGA-Einlassdruckes zu verhindern.

Auch im ausgeschalteten Zustand fliet im VGA Argon mit etwa 45 mL/min. Die
Argon-Leitung zum VGA sollte daher mit einem Absperrventil ausgestattet sein, um
die Gaszufuhr zum VGA komplett abschalten zu konnen.

Tabelle 11. Anforderungen an die VGA-Gasversorgung

Zulassiger Druckbereich 300-400 kPa (42-57 psi)
Empfohlener Druck 350 kPa (50 psi)
Erforderliche Flussrate Bis 100 mL/min
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Wichtige Web-Links fiir Kunden

« Weitere Informationen Uber unsere Losungen finden Sie auf unserer Website
unter https://www.agilent.com/en/product/atomic-spectroscopy/inductively-
coupled-plasma-optical-emission-spectroscopy-icp-oes

« Sie bendtigen Informationen zu Ihrem Produkt?

Ressourcen flir das 5800 und 5900 ICP-OES -
https://community.agilent.com/technical/atomic-spec/w/wiki/20441/5800-
and-5900-icp-oes-resources

« Sie wlnschen Hintergrundinformationen?

Schulungen und Veranstaltungen — https://www.agilent.com/en/training-
events

« Sie benaotigen technische Unterstutzung? —
https://www.agilent.com/en/support

» Sie mochten Verbrauchsmaterial oder Zubehor bestellen? —
https://www.agilent.com/en/product/atomic-spectroscopy/inductively-
coupled-plasma-optical-emission-spectroscopy-icp-oes
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Anhang A: Netzkabel

Dieser Anhang zeigt die flr das Agilent ICP-OES erhaltlichen Netzkabel.
Die Diagramme dienen nur zur Illustration. Das Aussehen des gelieferten Kabels
kann davon abweichen.

USA, Kanada, Siidamerika, C19, 250 V, 15 A, NEMA 6-15 (Agilent Bestellnummer 8120-8623)
Lénge 2,5 m (8,2 ft)

UK, Irland, Hongkong, Singapur, Malaysia, Mittlerer Osten, C19, 13 A, BS 1363 (Agilent
Bestellnummer 8120-8620), Lange 2,5 m (8,2 ft)
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Schweiz, Danemark, C19, 16 A, IEC309 (Agilent Bestellnummer 8120-8622), Lénge 2,5 m (8,2 ft)
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Australien, C19, 16 A, AS 3112 (Agilent Bestellnummer 8120-8619), Lange 2,5 m (8,2 ft)
China, C19, 15 A, schnell, GB 1002 (Agilent Bestellnummer 8121-0070), Lénge 2,5 m (8,2 ft)
Argentinien, C19, 16 A, IRAM 2073 (Agilent Bestellnummer 8121-0675), Lange 4,5 m (14,7 ft)

E s n m ‘ 'qJ
\.\7'/' 4 pNI S

Indien, Siidafrika, C19, 15 A, IS 1293 und IS 6538 (Agilent Bestellnummer 8121-0710)

Lénge 2,5 m (8,2 ft)
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Israel, C19, 16 A, Sl 32 (Agilent Teilenummer 8121-0161), Lénge 2,5 m (8,2 ft)
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Europa, Korea, C19, 16 A, CEE7 VII (Agilent Bestellnummer 8121-1222), Lange 2,5 m (8,2 ft)

-

Taiwan, C19, 15 A, CNS 690 (Agilent Bestellnummer 8121-2989), Lange 2,5 m (8,2 ft) (Nicht
abgebildet)

Thailand, 220 V, 15 A, 1,8 M, C19, NEMA 5-15 (Agilent Teilenummer 8121-1301), Lange 1,8 m (5,9 ft)
(nicht dargestellt)

Italien, Chile, C19, 250 V, 16 A, ICE 23-50 (Agilent Bestellnummer 8121-1084) Lange 2,5 m (8,2 ft)
(Nicht abgebildet)

Brasilien, C19, 250 V, 16 A, NBR 14136 (Agilent Bestellnummer 8121-1787), Lange 2,5 m (8,2 ft)
(Nicht abgebildet)
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